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Poznamky k prednasce
* Primarné urcena pro 2. roC. PrF B-AF NAN

— navazuje na F3370 - Uvod do nanotechnologif

— pripadné F6540 - Fyzikalni principy technologie vyroby
polovodici ?

e Zkouska:

- pisemna zkouska, kratké odpovédi na predem zverejnéné
otazky, zndmka podle poctu dosazenych bodl, min. 70%

- 10 otazek z kazdé lekce, nahodné vybrano 20 otazek do
testu — 1-2 z kazdé lekce. Pozadovano 15 bodu z 20,
hodnoceno po 0,5 bodu.

- ustni zkouska dobrovolna

e Aktualné odprednasena prednaska se objevi na IS mezi
studijnimi materialy k F 3390



Sylabus — 14 tydnu

Uvod (dnes)
Rahel J.
26.2 Mikroobrabanie, priprava hrubych vrstiev
5.3 Mikroobrabanie, priprava tenkych vrstiev
12.3 Uvod do fyziky povrchov - ¢o sa deje pri "lepeni" atdmov na povrch
19.3 Prenos vzoru (patterning), fotony, nabité zvazky, sondové metddy
26.3 Leptanie a lepenie
2.4 Nanovlakna a electrospining

Jasek O.

9.4 ZpUsoby vyroby nanostruktur - samousporadani (self-assembly)
16.4 Uhlikové nanostruktury - fullereny, nanotrubky

23.4 Uhlikové nanostruktury - nanotrubky, grafén

30.4 Ostatni dvoudimenzionalni nanostruktury

7.5 Nanocdastice 1

14.5 Nanocastice 2

21.5 Predtermin



